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ITO代替材料としてのニ酸化チタン系透明導電膜の開発 

希少元素のインジウムを含まない新規透明導電膜のNbドープアナターゼ型TiO2について、

低抵抗な薄膜をRFマグネトロンスパッタ法で成膜できるようになりました。 

本技術の内容・特徴 

Nbドープアナターゼ型TiO2（TNO）：インジウムフリー、高い屈折率、化学的安定性などの特長 
 
【低抵抗な TNO 薄膜を得る方法】 
従 来 → パルスレーザー堆積（PLD）法（スケールアップは極めて困難） 
本技術 → RF マグネトロンスパッタ法（透明導電膜の工業的製法あり、大面積化可能） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
従来技術に比べての優位性 

➊ プロセスの最適化により、均質・低抵抗な

TNO 薄膜をスパッタ法で成膜 
→ 製品試作可能な面積での成膜 

➋ 希少元素のインジウムを含まない 
→ ITO 代替による低コスト化 

➌ ITO より高い屈折率・化学的安定性 
→ ITO を適用不可能な用途への展開 

予想される効果・応用分野 

➊ 太陽電池 

➋ 発光ダイオード 

➌ ディスプレイ 

 

提供できる支援方法 

 共同研究 

 技術相談 

 オーダーメード開発支援 
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表 1．TNO 透明導電膜の抵抗率の成膜条件による違いの比較 
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